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Высокоэнетропийные сплавы, то есть сплавы, содержащие не менее 4-5 компонентов в приблизительно равных соотношениях, привлекают внимание исследователей благодаря высоким конструкционным качествам, таким как твердость, жаростойкость, коррозионная стойкость, радиационная стойкость и т.д. /1/
В настоящей работе исследовано влияние облучения атомарными ионами аргона с энергией 3 кэВ и кластерными ионами аргона Ar2500+ с энергией 20 кэВ на состав и структуру поверхности сплавов CoCrMnNi и AlNbTiV. Динамика состава поверхности в процессе ионного облучения определялась in situ методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Топография образцов до и после облучения контролировались с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) и атомно-силового микроскопа (АСМ).
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